
附件7、技术要求响应与偏差表

序

号

货物

名称

招标文件技术要求

技术参数

所投产品

偏差描述 结论
备注：支持资

料所在页码

制造

商名

称

品牌规

格型号
产品实际技术参数

1

原子

扫描

探针

显微

镜

1.工作模式

Oxfor

d

Instr

ument

s

Asylu

m

牛津、

MFP-3D

Origin+

1.工作模式 无
无偏

差

支持资料详见

偏差表后附

2
1.1 接触模式

(Contact mode)

1.1 接触模式(Contact

mode)
无

无偏

差

7.1主机产品

彩页第5页，



Resea

rch,

Inc

7.3产品技术

证明文件第2

页

3

1.2 双频共振追踪压

电力显微镜(DART

PFM)

1.2 双频共振追踪压电力

显微镜(DART PFM)
无

无偏

差

7.1主机产品

彩页第5页，

7.3产品技术

证明文件第2

页

4
1.3 高次谐波成像模

式(Dual AC)

1.3 高次谐波成像模式

(Dual AC)
无

无偏

差

7.1主机产品

彩页第5页，

7.3产品技术

证明文件第2

页



5

1.4 双频共振追踪模

式(Dual AC

Resonance

Tracking, DART)

1.4 双频共振追踪模式

(Dual AC Resonance

Tracking, DART)

无
无偏

差

7.1主机产品

彩页第5页，

7.3产品技术

证明文件第3

页

6

1.5 静电力显微镜

(Electric force

microscopy, EFM)

1.5 静电力显微镜

(Electric force

microscopy, EFM)

无
无偏

差

7.1主机产品

彩页第5页，

7.3产品技术

证明文件第3

页

7
1.6 力学模式(Force

curve mode)

1.6 力学模式(Force

curve mode)
无

无偏

差

7.1主机产品

彩页第5页，

7.3产品技术



证明文件第3

页

8

1.7 力阵列模式

(Force mapping

mode/force volume)

1.7 力阵列模式(Force

mapping mode/force

volume)

无
无偏

差

7.1主机产品

彩页第5页，

7.3产品技术

证明文件第4

页

9
1.8 力调制模式

(Force modulation)

1.8 力调制模式(Force

modulation)
无

无偏

差

7.1主机产品

彩页第5页，

7.3产品技术

证明文件第4

页

1 1.9 频率调制模式 1.9 频率调制模式 无 无偏 7.1主机产品



0 (Frequency

modulation)

(Frequency modulation) 差 彩页第5页，

7.3产品技术

证明文件第4

页

1

1

1.10 扫描开尔文显

微镜(Kelvin probe

force microscopy,

SKPM)

1.10 扫描开尔文显微镜

(Kelvin probe force

microscopy, SKPM)

无
无偏

差

7.1主机产品

彩页第5页，

7.3产品技术

证明文件第4

页

1

2

1.11 横向力显微镜

(Lateral force

mode, LFM)

1.11 横向力显微镜

(Lateral force mode,

LFM)

无
无偏

差

7.1主机产品

彩页第5页，

7.3产品技术

证明文件第4



页

1

3

1.12 磁力显微镜

(Magnetic force

microscopy, MFM))

1.12 磁力显微镜

(Magnetic force

microscopy, MFM))

无
无偏

差

7.1主机产品

彩页第5页，

7.3产品技术

证明文件第4

页

1

4

1.13 纳米刻蚀／操

纵 MicroAngelo

(nanolithography /

nanomanipulation)

1.13 纳米刻蚀／操纵

MicroAngelo

(nanolithography /

nanomanipulation)

无
无偏

差

7.1主机产品

彩页第5页，

7.3产品技术

证明文件第4

页

1

5

1.14 相位成像

(Phase imaging)

1.14 相位成像(Phase

imaging)
无

无偏

差

7.1主机产品

彩页第5页，



7.3产品技术

证明文件第4

页

1

6

1.15 压电力显微镜

(Piezoresponse

force microscopy,

PFM)

1.15 压电力显微镜

(Piezoresponse force

microscopy, PFM)

无
无偏

差

7.1主机产品

彩页第5页，

7.3产品技术

证明文件第4

页

1

7

1.16 极性转换谱

(Switching

spectroscopy PFM)

1.16 极性转换谱

(Switching

spectroscopy PFM)

无
无偏

差

7.1主机产品

彩页第5页，

7.3产品技术

证明文件第4

页



1

8

1.17 轻敲模式

(Tapping mode)

1.17 轻敲模式(Tapping

mode)
无

无偏

差

7.1主机产品

彩页第5页，

7.3产品技术

证明文件第4

页

1

9

★1.18 矢量压电力

显微镜(Vector PFM)

★1.18 矢量压电力显微

镜(Vector PFM)，也即是

矢量PFM

无
无偏

差

7.1主机产品

彩页第5页，

7.3产品技术

证明文件第4

页

2

0
2.扫描器 2.扫描器 无

无偏

差
无

2 2.1三轴分离的平板 2.1 MFP-3D Origin+是三 无 无偏 7.3产品技术



1 式扫描器，三个轴分

别由三根独立的压电

陶瓷管驱动，不接受

单根压电陶瓷管控制

三个运动方向的管式

扫描，保证三轴运动

方向正交，避免管式

扫描器顶端弧形扫描

轴分离平板闭环扫描器，

XYZ 扫描方向完全正交，

非传统管式扫描器。

扫描器分别由三根独立的

压电陶瓷管驱动XYZ三个

方向的运动，避免了不同

运动方向之间的影响。又

因为X、Y轴以及样品台处

于一个平板位置上，所以

又称为平板式扫描。在具

体的扫描过程中：Z方向

的压电陶瓷管驱动探针在

差 证明文件第

4,5页



Z方向上运动，X,Y方向的

压电陶瓷管驱动样品在

X,Y方向运动

2

2

2.2扫描器出厂后不

需要校正，用户不再

自行校准也可获得真

实数据

2.2 MFP-3D Origin+扫

描器采用的是 LVDT 闭环

技术，永久无需校准。扫

描器安装调试后不需要校

正，用户不再自行校准也

可获得真实数据

无
无偏

差
无

2

3

★2.3 XY扫描器范围

不小于120 μm×120

μm，适用于大范围扫

描； Z轴扫描器范围

★2.3 MFP-3D Origin+原

子力显微镜中的XY 扫描

器范围120 μm×120 μ

m，适用于大范围扫描；Z

无
无偏

差

7.1主机产品

彩页第8页，

7.3产品技术

证明文件第5



不低于15 μm，适用

于粗糙样品扫描，且

后续可升级到40 um

以上

轴扫描器范围 15um，可升

级到 40 μm，适用于粗糙

样品扫描，同时具备原子

级扫描

页

2

4

2.4扫描器须提供

XYZ三轴方向独立的

闭环控制，保证扫图

不漂移，不扭曲。其

中XY闭环噪声＜0.6

nm，Z闭环噪声＜0.25

nm；

2.4 投 标 货 物 MFP-3D

Origin+扫描器具有三轴

独立的闭环控制技术，即

是LVDT闭环技术，测试带

宽到 1000 Hz 时， 其中

XY 轴闭环传感器噪音小

于0.6 nm， Z轴闭环传感

器噪音小于0.25 nm

无
无偏

差

7.1主机产品

彩页第8页，

7.3产品技术

证明文件第5

页

2 2.5 自动多条力谱采 2.5 MFP-3D Origin+原子 力谱采集可 正偏 7.3产品技术



5 集：可通过宏命令自

定义实现在多点自动

采集多条力曲线，至

少实现200条力曲线

的批量自动排列并自

动获得所有力曲线相

关重要参数的统计学

结果

力显微镜，为方便快速地

采集力谱，利用开放的多

功能程序，通过宏命令自

定义实现在多点自动采集

多条力曲线，实现高达

300条力曲线的批量自动

排列采集，获得所有力曲

线相关重要参数的统计学

结果（比如粘附力、jump

力和平均值等），可现场演

示

达300条，优

于招标要求

差 证明文件第5

页

2

6
3. 系统噪声水平 3. 系统噪声水平 无

无偏

差
无



2

7

3.1 光电检测系统噪

声 <15 pm

3.1 MFP-3D Origin+直流

激光探测器噪音（也即是

光电检测系统噪声） <15

pm

无
无偏

差

7.1主机产品

彩页第8页，

7.3产品技术

证明文件第5

页

2

8

3.2 图像高度噪声

<50 pm

3.2 MFP-3D Origin+系统

高度噪音（图像高度噪声）

<50pm

无
无偏

差

7.1主机产品

彩页第8页，

7.3产品技术

证明文件第5

页

2

9
4. 样品台 4. 样品台 无

无偏

差
无

3 ★4. 样品台：可测样 ★4.MFP-3D Origin+原子 无 无偏 7.1主机产品



0 品台直径≥ 80 mm；

可测样品台厚度≥10

mm，且后续可升级到

27 mm以上。

力显微镜（也即是扫描探

针显微镜）样品尺寸：可

测量最大样品尺寸直径

80 mm，适用于大尺寸样

品；可测样品台厚度 10

mm，且后续可升级到27 mm

以上

差 彩页第8页，

7.3产品技术

证明文件第5

页

3

1

★5.双频共振压电力

显微镜功能：由光电

检测器同时追踪两个

接触共振频率的压电

响应信号，双频差≥

10 k Hz，双频共振频

★5. MFP-3D Origin+扫描

探 针 显 微 镜 具 有

DART-PFM功能，也即是双

频共振压电力显微镜功

能:由光电检测器同时追

踪两个探针与样品接触共

双频共振频

率高于招标

要求

正偏

差

7.3产品技术

证明文件第5

页



率≥ 20 k Hz; 振频率的压电响应信号，

双频差≥10 k Hz，双频共

振频率≥30 k Hz;

3

2
6.光学成像辅助系统 6.光学成像辅助系统 无

无偏

差
无

3

3
6.1 10倍物镜成像；

6. MFP-3D Origin+扫描探

针显微镜（也即是原子力

显微镜）具有上视型光学

仪，用于上光路明场成像，

物镜10倍

无
无偏

差

7.1主机产品

彩页第8页，

7.3产品技术

证明文件第7

页

3

4

6.2 视野成像范围＞

700 um。

6.2 视野成像范围720

um。

成像范围优

于招标要求

正偏

离

7.1主机产品

彩页第8页，

7.3产品技术



证明文件第7

页

3

5
7. 控制器系统 7. 控制器系统 无

无偏

差
无

3

6

7.1全数字双频锁相

放大器；

7.1 MFP-3D Origin+原子

力显微镜配备了100%全

数字双频锁相放大器，控

制器产品说明第二页截图

显示M原子力显微镜采用

的是全数字锁相放大器，

可以实现对扫描驱动快速

数模转换

无
无偏

差

7.3产品技术

证明文件第7

页,7.2控制器

彩页第1页

3 7.2一个输出频率在 7.2 MFP-3D Origin+原子 无 无偏 7.3产品技术



7 10 MHz的双频率频率

合成器

力显微镜具备一个输出频

率在 10 MHz 的双频率频

率合成器

差 证明文件第7

页，7.2控制器

彩页第2页

3

8

7.3数字调Q范围：2

kHz-2 MHz。

7.3 MFP-3D Origin+原子

力显微镜具有数字调Q功

能，以提升灵敏度，调节

范围2 kHz-2 MHz

无
无偏

差

7.3产品技术

证明文件第7

页，7.2控制器

彩页第2页

3

9

★7.4具有不少于16

路Cross PointTM 信

号交换芯片用于软件

功能自定义设计

★7.4具备软件扩展功

能： Cross PointTM 信号

交换芯片，包含一个32

× 32路数字化信号交换

芯片, 用于软件功能自定

义设计

投标货物具

有32路

正偏

差

7.3产品技术

证明文件第7

页，7.2控制器

彩页第2页



4

0

8. 智能操作和分析

软件
8. 智能操作和分析软件 无

无偏

差
无

4

1

8.1 具有下针声音反

馈系统，利于快速下

针，且避免撞针

8.1 MFP-3D Origin+原子

力显微镜具有下针声音反

馈系统，利于快速下针，

且避免撞针；该功能利用

的电压值的突变和自动声

音提示探针即将到达样品

表面

无
无偏

差

7.3产品技术

证明文件第8

页

4

2

8.2 具备智能扫图模

式，无需手动调节参

数，软件自动调节扫

描参数；

8.2 MFP-3D Origin+原子

力显微镜，拥有Getstart

智能扫图软件功能，在扫

图时无需手动调节反馈增

无
无偏

差

7.3产品技术

证明文件第8

页



益和作用力。现场演示无

需手动调节参数，软件自

动调节扫描参数

4

3

8.3 探针在空气中即

可完成灵敏度和力常

数的校准。

8.3 MFP-3D Origin+原子

力显微镜拥有Getreal功

能，在校准探针力常数和

灵敏度时，空气中即可一

步完成，无需压痕样品或

者标样表面

无
无偏

差

7.3产品技术

证明文件第8

页

4

4

9、智能图像处理操作

平台主要性能要求：

9、智能图像处理操作平台

主要性能：
无

无偏

差
无

4

5

9.1 采用软硬件控制

处理一体化集成设

9.1 采用软硬件控制处理

一体化集成设计，在一个
无

无偏

差
无



计，在一个通用软件

平台中实现统一标准

化的设备硬件控制、

图像处理和数据统计

应用方式；设备硬件

控制包括相机设备、

机械手设备等；

通用软件平台中实现统一

标准化的设备硬件控制、

图像处理和数据统计应用

方式；设备硬件控制包括

相机设备、机械手设备等；

4

6

▲9.2支持图形化编

程和代码编程两种编

程模式，图形化编程

要求通俗易懂，采用

拖拽式流程框图定义

流程，代码编程提供

▲9.2支持图形化编程和

代码编程两种编程模式，

图形化编程通俗易懂，采

用拖拽式流程框图定义流

程，代码编程提供基于

QT、C++语言的例程，为验

无
无偏

差

7.4智能图像

处理操作平台

软件截图第

1-3页



基于QT、C++语言的

例程，为验证投标设

备性能投标需提供以

上功能软件操作界面

截图并加盖公章；

证投标设备性能我公司提

供以上功能软件操作界面

截图并加盖公章；

4

7

9.3、支持自定义工具

开发，流程图的工作

模式。可调用OpenCV、

ZXing等开源库开发

自定义工具；

9.3、支持自定义工具开

发，流程图的工作模式。

可调用OpenCV、ZXing等

开源库开发自定义工具；

无
无偏

差
无

4

8

▲9.4包含常用图像

处理、外部通讯工具，

包括3D标定、3D定

▲9.4包含常用图像处

理、外部通讯工具，包括

3D标定、3D定位、3D测

无
无偏

差

7.4智能图像

处理操作平台

软件截图第



位、3D测量等多种高

级算子，支持通过SDK

对接软件平台，利用

SDK可灵活开发和扩

展相关应用，为验证

投标设备性能投标提

供以上功能3D标定、

3D定位、3D测量软件

功能操作截图并加盖

公章；

量等多种高级算子，支持

通过SDK对接软件平台，

利用SDK可灵活开发和扩

展相关应用，为验证投标

设备性能，我公司提供以

上功能3D标定、3D定位、

3D测量软件功能操作截

图并加盖公章；

4-5页

4

9

9.5、软件工具至少包

含有图像预处理、图

像滤波、图像形态学、

9.5、软件工具包含有图像

预处理、图像滤波、图像

形态学、图像特征、图像

无
无偏

差

7.4智能图像

处理操作平台

软件截图第



图像特征、图像测量、

图像识别、深度学习、

立体视觉、逻辑工具

等工具，为验证投标

设备性能投标提供以

上工具操作截图并加

盖公章；

测量、图像识别、深度学

习、立体视觉、逻辑工具

等工具，为验证投标设备

性能，我公司提供以上工

具操作截图并加盖公章；

6-10页

5

0

▲9.6、功能：具备相

机标定、手眼标定、

字符训练、立体标定、

算法自主扩展、通用

TCP/IP,串口通讯、逻

辑流程图、自定义变

▲9.6、功能：具备相机标

定、手眼标定、字符训练、

立体标定、算法自主扩展、

通用 TCP/IP,串口通讯、

逻辑流程图、自定义变量、

变量赋值等功能，为验证

无
无偏

差

7.4智能图像

处理操作平台

软件截图第

11-15页



量、变量赋值等功能，

为验证投标设备性能

投标需提供以上功能

软件操作界面截图并

加盖公章；

投标设备性能投标，我公

司提供以上功能软件操作

界面截图并加盖公章；

5

1

▲9.7、算法工具要求

包含但不限于：用户

变量、裁剪图像、四

则运算、生成区域、

生成轮廓、单位矩阵、

获取图像、保存bmp、

选择区域、图像变换、

颜色提取、颜色空间、

▲9.7、算法工具包含：用

户变量、裁剪图像、四则

运算、生成区域、生成轮

廓、单位矩阵、获取图像、

保存bmp、选择区域、图

像变换、颜色提取、颜色

空间、动态阈值、边缘提

取、图像灰度化、全局阈

无
无偏

差

7.4智能图像

处理操作平台

软件截图第

16-23页



动态阈值、边缘提取、

图像灰度化、全局阈

值、连通域筛选、高

斯滤波、均值滤波、

中值滤波、椒盐噪点、

距离变换、区域差集、

区域交集、区域形态

学、区域并集一、区

域并集二、连通域提

取、区域填充、平均

灰度值、区域转轮廓、

轮廓中心、区域面积

中心、圆/矩形度、最

值、连通域筛选、高斯滤

波、均值滤波、中值滤波、

椒盐噪点、距离变换、区

域差集、区域交集、区域

形态学、区域并集一、区

域并集二、连通域提取、

区域填充、平均灰度值、

区域转轮廓、轮廓中心、

区域面积中心、圆/矩形

度、最小外接正矩形、角

平分线、线线夹角、线线

间距、点线距离、点点距

离、畸变矫正、线线交点、



小外接正矩形、角平

分线、线线夹角、线

线间距、点线距离、

点点距离、畸变矫正、

线线交点、圆形卡尺、

椭圆卡尺、直线卡尺、

矩形卡尺、中垂线、

投影坐标、多边形拟

合、斑点分析、颜色

识别、二维码识别、

特征点分析、形状匹

配、图像拼接、字符

识别MLP、字符识别

圆形卡尺、椭圆卡尺、直

线卡尺、矩形卡尺、中垂

线、投影坐标、多边形拟

合、斑点分析、颜色识别、

二维码识别、特征点分析、

形状匹配、图像拼接、字

符识别MLP、字符识别

SVM、双目测距、正方体计

算、拟合平面、XYZ坐标

获取、点云处理、坐标转

换、机械手控制、机械手

放取、i++工具、分支工具、

条件表达式、Reset工具、



SVM、双目测距、正方

体计算、拟合平面、

XYZ坐标获取、点云

处理、坐标转换、机

械手控制、机械手放

取、i++工具、分支工

具、条件表达式、

Reset工具、深度学

习分类、深度学习目

标检测、深度学习字

符检测、深度学习字

符识别等工具，为验

证投标设备性能，投

深度学习分类、深度学习

目标检测、深度学习字符

检测、深度学习字符识别

等工具，为验证投标设备

性能，我公司提供圆/矩形

度、最小外接正矩形、直

线卡尺、投影坐标、颜色

识别、图像拼接、字符识

别MLP、字符识别SVM、双

目测距、机械手控制、深

度学习分类、深度学习目

标检测、深度学习字符检

测、深度学习字符识别工



标提供圆/矩形度、最

小外接正矩形、直线

卡尺、投影坐标、颜

色识别、图像拼接、

字符识别MLP、字符

识别SVM、双目测距、

机械手控制、深度学

习分类、深度学习目

标检测、深度学习字

符检测、深度学习字

符识别工具功能软件

操作界面截图加盖公

章；

具功能软件操作界面截图

加盖公章；



5

2
10、函数库要求： 10、函数库： 无

无偏

差
无

5

3

软件函数库平台内置

丰富的计算机图像视

觉算法包，拥有应用

广泛的机器视觉集成

开发环境，由一千多

个各自独立的函数，

以及底层的数据管理

核心构成。包含各类

滤波，色彩以及几何，

数学转换，形态学计

算分析，校正，分类

软件函数库平台内置丰富

的计算机图像视觉算法

包，拥有应用广泛的机器

视觉集成开发环境，由一

千多个各自独立的函数，

以及底层的数据管理核心

构成。包含各类滤波，色

彩以及几何，数学转换，

形态学计算分析，校正，

分类辨识，形状搜寻等等

基本的几何以及影像计算

无
无偏

差
无



辨识，形状搜寻等等

基本的几何以及影像

计 算 功 能 ， 支 持

Windows ， Linux 和

Mac OS X操作环境，

支 持 C ， C++ ，

Python，.NET(C#，

VB.NET) ， Visual

basic和Delphi等多

种普通编程语言，引

入 了 HALCON /

Python 接口。

功能，支持 Windows，

Linux和Mac OS X操作环

境 ， 支 持 C ， C++ ，

Python ， .NET(C# ，

VB.NET)，Visual basic

和 Delphi 等多种普通编

程语言，引入了 HALCON /

Python 接口。

5 主要规格参数： 主要规格参数： 无 无偏 无



4 差

5

5

10.1、基本功能：算

法，bit,边缘，噪声，

平滑，纹理和进一步

滤波，FFT，分割，区

域处理，形态学，blob

分析，color图像处

理，串口和socket通

讯，图像采集，图像

读、写，数据结构处

理，可视化和窗口处

理. AOP，超过

32KX32K的图像处理。

10.1、基本功能：算法，

bit,边缘，噪声，平滑，

纹理和进一步滤波，FFT，

分割，区域处理，形态学，

blob分析，color图像处

理，串口和socket通讯，

图像采集，图像读、写，

数据结构处理，可视化和

窗口处理. AOP，超过

32KX32K的图像处理。支

持多线程等并行编程开

发；

无
无偏

差
无



支持多线程等并行编

程开发；

5

6

10.2、三维标定：线

阵、面阵相机的3D定

标，3D重构的多相机

标定，机器人手眼标

定，相机灰度值线性

标定，为验证投标设

备性能，投标提供以

上功能截图加盖公

章；

10.2、三维标定：线阵、

面阵相机的3D定标，3D

重构的多相机标定，机器

人手眼标定，相机灰度值

线性标定，为验证投标设

备性能，我公司提供以上

功能截图加盖公章；

无
无偏

差

7.5函数库截

图及证明材料
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5

7

10.3、一维测量：亚

像素精度1D测量。二

10.3、一维测量：亚像素

精度1D测量。二维测量：
无

无偏

差
无



维测量：亚像素精度

滤波和2D轮廓提取；

亚像素精度滤波和2D轮

廓提取；

5

8

10.4、三维测量：利

用立体视觉的亚像素

精度3D测量.单相

机、基于形状的3D匹

配，多相机的3D重

构，3D基元拟合、3D

表面比较、3D处理、

从dxf文件生产3D模

型，偏折法法缺陷检

测；

10.4、三维测量：利用立

体视觉的亚像素精度3D

测量.单相机、基于形状的

3D匹配，多相机的3D重

构，3D基元拟合、3D表面

比较、3D处理、从dxf文

件生产3D模型，偏折法法

缺陷检测；

无
无偏

差
无

5 10.5、Data Code码 10.5、Data Code码读取： 无 无偏 无



9 读取：高速ECC200、

QR、Micro-QR, Aztec

及PDF417码识别及

印刷质量检测；

高速ECC200、QR、

Micro-QR, Aztec及

PDF417码识别及印刷质

量检测；

差

6

0

10.6 、OCR/OCV：基

于语法和字典的自动

纠错功能。条码读取：

快速条码识别，包括

GS1条码及印刷质量

检测；

10.6 、OCR/OCV：基于语

法和字典的自动纠错功

能。条码读取：快速条码

识别，包括GS1条码及印

刷质量检测；

无
无偏

差
无

6

1

10.7、Matching：基

于形状或基于灰度的

亚像素精度模式匹

10.7、Matching：基于形

状或基于灰度的亚像素精

度模式匹配，自动检测被

无
无偏

差
无



配，自动检测被测目

标的外形变化，基于

器件匹配和马赛克；

测目标的外形变化，基于

器件匹配和马赛克；

6

2

10.8、偏折法： 利用

偏折法对带有镜面反

射的物体表面进行简

单检查；

10.8、偏折法：利用偏折

法对带有镜面反射的物体

表面进行简单检查；

无
无偏

差
无

6

3

10.9、3D 点云的表面

融合：将多个 3D 点

云融合到一个均匀的

重采样点云表面；

10.9、3D 点云的表面融

合：将多个 3D 点云融合

到一个均匀的重采样点云

表面；

无
无偏

差
无

6

4

10.10、全面地支持多

核平台和特殊指令集

10.10、全面地支持多核平

台和特殊指令集如：AVX2
无

无偏

差
无



如：AVX2和 NEON，

以及GPU加速；

和 NEON，以及GPU加速；

6

5

10.11、可运行于基于

Arm® 架构的智能相

机或者其他嵌入式平

台。它还可以移植到

各种微处理器/DSP、

操作系统以及编译

器；

10.11、可运行于基于

Arm® 架构的智能相机或

者其他嵌入式平台。它还

可以移植到各种微处理器

/DSP、操作系统以及编译

器；

无
无偏

差
无

6

6

10.12、超大处理库，

包含不少于 2200 个

算子，可满足各种级

别的图像处理；

10.12、超大处理库，包含

2200个算子，可满足各种

级别的图像处理；

无
无偏

差
无



6

7

10.13、Blob分析不

少于50多种形状及

灰度特征提取方法；

10.13、Blob分析50多种

形状及灰度特征提取方

法；

无
无偏

差
无

6

8

10.14、支持 Dotcode

点码的读取拓展，为

验证投标设备性能投

标提供3种以上的验

证代码和读取结果；

10.14、支持 Dotcode 点

码的读取拓展，为验证投

标设备性能，我公司提供

3种以上的验证代码和读

取结果；

无
无偏

差

7.5函数库截

图及证明材料
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6

9

10.15、 支持深度学

习的深度计数功能，

具备处理 8 位或 16

位图像以及彩色或多

通道图像，可以训练

10.15、 支持深度学习的

深度计数功能，具备处理

8 位或 16 位图像以及彩

色或多通道图像，可以训

练来自图像或 CAD 数据

无
无偏

差
无



来自图像或 CAD 数

据的对象；

的对象；

7

0
11. 技术服务 11. 技术服务 无

无偏

差
无

7

1

11.1设备安装、调试

与验收

卖方应在合同生效后

的1个月内和用户沟

通实验室安装条件

(包括磁场，震动测试

等)，并向买方提出详

细的安装要求和技术

咨询。

11.1设备安装、调试与验

收

我公司在合同生效后的1

个月内和用户沟通实验室

安装条件(包括磁场，震动

测试等)，并向买方提出详

细的安装要求和技术咨

询。

设备到达用户所在地后，

无
无偏

差
无



设备到达用户所在地

后，在接到用户通知

后2周内进行安装调

试，直至通过验收。

在接到用户通知后2周内

进行安装调试，直至通过

验收。

7

2

11.2技术培训：设备

安装调试完成后，卖

方应对用户技术人员

进行调试、操作、仪

器维护、故障排除等

方面现场培训，时间

为2个工作日。

11.2技术培训：设备安装

调试完成后，我公司应对

用户技术人员进行调试、

操作、仪器维护、故障排

除等方面现场培训，时间

为5个工作日。

培训时间为

5个工作日

正偏

差
无

7

3

11.3保修期：在保修

期内，任何由制造商

11.3保修期：在保修期

内，任何由制造商选材和
无

无偏

差
无



选材和制造不当引起

的质量问题，厂家负

责免费维修。保修期

后，厂家提供终身维

修，并保证零配件的

供应。

制造不当引起的质量问

题，厂家负责免费维修。

保修期后，厂家提供终身

维修，并保证零配件的供

应。

7

4

11.4 维修响应时间：

卖方应在 24 小时内

对用户的服务要求给

以响应，需要现场解

决问题的，应在7个

工作日到达仪器现

场。

11.4 维修响应时间：我公

司在2小时内到达现场进

行处理，确保设备系统正

常工作；无法在24小时内

解决的，在48小时内提供

备用产品，使采购人能够

正常使用。

我公司在2小

时内到达现

场进行处理，

确保设备系

统正常工作；

无法在24小

时内解决的，

正偏

差
无



在48小时内

提供备用产

品，使采购人

能够正常使

用。

投标人（企业电子章）： 河南炎鸿电子科技有限公司
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7.3 产品技术证明文件

















7.4 智能图像处理操作平台软件截图















































7.5 函数库截图及证明材料











7.6 制造商授权函



7.7 制造商售后承诺函









7.8 厂家成交案例

7.8.1 案例一

























7.8.2 案例二

























7.8.3 案例三

























7.8.4 案例四
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